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光切显微镜校准规范

1 范围

本规范适用于光切显微镜的校准。

2 引用文献

本规范引用下列文献:

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

GB/T1031—1995 表面粗糙度参数及其数值

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

光切显微镜外形结构如图1所示,它以光切法测量原理 (图2)测量表面粗糙度的

轮廓峰高和谷深,其测量范围 (1.0~80)μm。

图 1

4 计量特性

4.1 测微目镜视场及示值误差

测微目镜鼓轮指示零位时,测微目镜分划板的毫米刻线应套在双刻线指标内。
在仪器视场中,狭缝像与被测物的像应能同时调节清晰,并处于视场中央,其清晰
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